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摘要(译)

本实用新型公开了错位刻度精准侵入装置。一种精准的侵入装置，包括
本体，本体上设有至少两条刻度线，所述刻度线的刻度相互错开，刻度
线的度量单位相同。本实用新型的侵入装置，基本不改变现有侵入装置
的主体结构，简单通过改变刻度线的设置，可以更为准确地判定深度更
接近于哪一条刻度，减少估读，可以将现有侵入装置的精度提高至少一
倍。在应用侵入装置时，避免放置过深或过浅，减少临床上出现漏诊、
误诊、误伤等严重后果，同时方便医护人员准确记录病灶位置。本实用
新型的侵入装置，可以使用现有的设备制造，对生产成本无太大影响。
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